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CERTIFICADO 

Concedemos a  SUZIANE RAQUEL KOHLRAUSCH este certificado de  Aproveitamento 8.0 no Curso 

Linguagens Ar t ís t icas ,  Cul tura  e  Educação  

Nível:  Extensão Universitária 

Âmbito: Local 

Promoção: Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos 
 Unidade Acadêmica de Graduação 
 Coordenação dos Cursos de Extensão 

Realização:  05 de março a 10 de abril de 2018 Duração: 24 horas São Leopoldo, 11 de abril de 2018. 

  
Gustavo Severo de Borba 

Diretor da Unidade Acadêmica de Graduação 



 

A autenticidade desse certificado pode ser conferida através do endereço eletrônico abaixo ou ainda através do código de barras acima:  
http://www.unisinos.br/certificados/A563FA37187A8DDDC495E3B73DDBD6ECC9E121E0 

 

PROGRAMA

- Cultura e formação de professores 

- Artes visuais 

- Artes Cênicas 

- Música 

- Patrimônio Cultural

 

 

 

 

 

 Coordenadora: Cristina Seibert Schneider.  
 

 

Aproveitamento mínimo exigido: 6. 

 UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS - UNISINOS 
UNIDADE DE APOIO DE SERVIÇOS ACADÊMICOS 

Registro n.º 37, folha 146 do livro EX030. 

 São Leopoldo, 11 de abril de 2018. 

 

Gerência de Registros Acadêmicos 
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